




































































专利名称(译) 薄膜沉积设备、有机发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 CN102169967B 公开(公告)日 2015-11-25

申请号 CN201110021753.7 申请日 2011-01-14

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星移动显示器株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

[标]发明人 李润美
金相洙
曹昌睦
朴铉淑

发明人 李润美
金相洙
曹昌睦
朴铉淑

IPC分类号 H01L51/56 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/001 C23C14/042 C23C14/243 C23C14/568 H01L51/0011 H01L51/56

代理人(译) 韩明星
李娜娜

审查员(译) 邓辉

优先权 1020100003545 2010-01-14 KR

其他公开文献 CN102169967A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种薄膜沉积设备、有机发光显示装置及其制造方法。薄膜
沉积设备包括：沉积源，排放沉积材料；沉积源喷嘴单元，设置在沉积
源的一侧处，并包括沿第一方向布置的多个沉积源喷嘴；图案化缝隙
片，设置为与沉积源喷嘴单元相对，并包括沿第一方向布置的多个图案
化缝隙；障碍板组件，沿第一方向设置在沉积源喷嘴单元和图案化缝隙
片之间，并包括将沉积源喷嘴单元和图案化缝隙片之间的空间划分为多
个子沉积空间的多个障碍板，其中，所述薄膜沉积设备与基底分开预定
的距离，所述薄膜沉积设备和基底能够相对于彼此移动。
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